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1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1
Інтелектуальна власність та
патентознавство (модуль Право
інтелектуальної власності)

КІВПП 11 0 1.0 30 14 10 - 4 - - - 0 16 0.93 0.67 0.27

2
Інтелектуальна власність та
патентознавство (модуль
Патентознавство та набуття прав)

КМ 11 0 2.0 60 30 20 - 10 - - - 0 30 1 1 2 1.33 0.67

3 Основи інженерії та технології
сталого розвитку ЕП 11 0 2.0 60 30 16 - 14 - - - 0 30 1 1 2 1.07 0.93

4 Практичний курс іноземної мови
для ділової комунікації АМТС1 11 0 3 90 60 - - 60 - - - 0 30 2 1 2 2 2 2

5 Менеджмент стартап-проєктів ЕК 11 0 3.0 90 46 16 - 30 - - - 0 44 2 2 3.07 1.07 2
Разом нормативних ОК циклу загальної

підготовки 11 330 180 62 0 118 0 0 0 0 150 0 4 4 0 0 0 0 0 6.93 3.07 3.87 0 5.07 1.07 4 0

Цикл професійної підготовки

6 Інжиніринг електротехнічних та
мехатронних систем АЕМК 11 0 5.0 150 60 30 - 16 - 14 - 0 90 1 1 4 2 1.07 0.93

7
Інжиніринг електротехнічних та
мехатронних систем. Курсовий
проєкт

АЕМК 11 0 1.0 30 0 - - - - - - 0 30 1 1 X

8
Системи автоматизованого
проєктування електромеханічних
систем та комплексів

АЕМК 11 0 4.0 120 46 30 - 16 - - - 0 74 1 1 1 3.07 2 1.07

9
Комп’ютерне управління
технологічними процесами,
експериментом, обладнанням

АЕМК 11 0 4.0 120 44 30 - 14 - - - 0 76 1 1 1 2.93 2 0.93

10 Інтелектуальні системи прийняття
рішень АЕМК 11 0 4.0 120 46 30 - 16 - - - 0 74 1 1 3.07 2 1.07

11 Віртуальні прилади інженерних
досліджень АЕМК 11 0 4.0 120 46 16 - 30 - - - 0 74 1 1 1 3.07 1.07 2

12
Надійність та енергоефективність
електротехнічних та мехатронних
комплексів

АЕМК 11 0 4.0 120 60 30 - 16 - 14 - 0 60 2 2 2 4 2 1.07 0.93

Разом нормативних ОК циклу професійної
підготовки 26 780 302 166 0 108 0 28 0 0 478 2 5 6 0 1 4 0 0 16.14 9.07 6.14 0.93 4 2 1.07 0.93

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ 37 1110 482 228 0 226 0 28 0 0 628 2 9 10 0 1 4 0 0 23.07 12.14 10.01 0.93 9.07 3.07 5.07 0.93
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів

13
Комп'ютерні системи керування
термохімічними та
електрохімічними процесами
видобутку водню

АЕМК 11 0 5.0 150 44 30 - 14 - - - 0 106 2 2 2.93 2 0.93

14
Моделювання електрохімічних та
теплових процесів при виробництві
водню

АЕМК 11 0 5.0 150 44 30 - 14 - - - 0 106 2 2 2.93 2 0.93

15
Фундаментальні основи
раціонального використання
традиційних і альтернативних
паливно-енергетичних ресурсів

АЕМК 11 0 5.0 150 44 30 - 14 - - - 0 106 2 2 2.93 2 0.93

16
Технології керування
електротехнічними комплексами та
мехатронними системами

АЕМК 11 0 4.0 120 44 30 - 14 - - - 0 76 2 2 2.93 2 0.93

17
Статистичне моделювання режимів
роботи електротехнічних та
мехатронних комплексів

АЕМК 11 0 4.0 120 44 30 - 14 - - - 0 76 2 2 2.93 2 0.93

Разом вибіркових ОК циклу професійної
підготовки 23 690 220 150 0 70 0 0 0 0 470 3 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 14.65 10 4.65 0

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ 23 690 220 150 0 70 0 0 0 0 470 3 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 14.65 10 4.65 0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 60 1800 702 378 0 296 0 28 0 0 1098 5 11 15 0 1 4 0 5 23.07 12.14 10.01 0.93 23.72 13.07 9.72 0.93

Реєстраційний номер РНП: 18851

РНП складений відповідно до НП затвердженого Вченою радою КПІ
ім. Ігоря Сікорського від 06.04.2026 року протокол № 4 та

оновлений за результатами вибору навчальних дисциплін з
вибіркового блоку.

Кількість

Кількість екзаменів 5 2 3
Кількість заліків 11 6 5

МКР 15 8 7
Курсових робіт 0

Курсових проєктів 1 1
РГР, РР, ГР 4 3 1

ДКР 0
Рефератів 5 5

Ухвалено на засіданні Вченої ради НН ІЕЕ   ПРОТОКОЛ №    _______    від    _______

Завідувач кафедри АЕМК ________ Сергій БОЙЧЕНКО
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) ________ Оксана ВОВК
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний
навчальний рік;


